
  おめでとうございます。令和元年度 春の勲章を受けられました賛助員様をご紹介します。

  旭日双光章 株式会社八幡ねじ　代表取締役会長　鈴木　建吾　様

NU-Rei 株式会社
 プラズマ装置を開発・製作する名古屋大学発ベンチャー企業　

業　種：生産用機械器具製造業 ＜業務内容＞

ＵＲＬ：http:www.nu-rei.co.jp   プラズマ技術を用いた装置を主に扱っています。

資本金：600万円   特に大気圧プラズマについては、金属や樹脂等の表面処理

所在地：〒461-0004   や改質、農業の成長促進作用、医療器具の減菌・殺菌にも使

　　　　　名古屋市東区葵3-23-3   われている技術です。

　　　　　第14オーシャンビル５階 ＜主要製品＞

TEL:052-933-1320/FAX:052-982-6450 ★ラジカルモニター

  プロセスで使える唯一のラジカル計測装置です。　

  １ポート型と対向型があります。

★μ -AP型大気圧非平衡プラズマ装置

  第4の状態と言われるプラズマを大気圧下で発生させる小型

  大気圧非平衡プラズマ装置です。

★高密度ラジカル源装置

  GaN MBE(分子線エピタキシャル成長)装置等に必要とされる

　　　　＜ラジカルモニター＞   高密度原子状ラジカルを発生し、高効率に供給する装置です。

株式会社　片桐エンジニアリング
 真空技術で、アイデアを形に！超高真空から超臨界までの気密プロセス装置を製作 

業　種：生産用機械器具製造業 ＜業務内容＞

ＵＲＬ：http://www.kk-eng.co.jp/   カスタマイズ製作：まずは、あなたのアイデア、理論をお聞か

資本金：1,000万円   せ下さい。形になっていなくても問題ありません。装置の設計

＜名古屋事業所＞   は出来ている、といった場合でも結構です。世界で唯一のオ

所在地：〒463-0003   ンリーワン装置や部品をお届けします。

　  　　　名古屋市守山大字下志段味字

　 　　　 穴ケ洞2271-129　 ＜製品情報＞

          サイエンス交流プラザ内3号室 ★電子ビーム励起プラズマ(EBEP)装置

TEL:052-739-2628/FAX:052-739-2634 　理化学研究所の特許の実施権を取得して改良を加え、装置

  化。広い圧力領域において低エネルギー、大電流電子ビー

  ムにより、プロセスガスを高効率に解離、電離を行うことができ、

  高密度の活性種を生成することが可能。

★三元マグネトロンスパッタ装置

　三元同時スパッタによる新素材の薄膜開発。

　白金ヒーター採用で基板の高温活性化に対応。
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＜EBEP装置＞


